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ステューデント・サポーター 申し込み書

学業に関して

面接希望日
  面接時間：約 15～30 分

面接は原則的に水・木・金
曜日に行う予定ですが、ど
うしても都合が合わない場
合はその旨ご記入ください。

ステューデントサポーター
のシフト決定は、学業が優
先できるよう考慮して組ま
れます。
現段階でわかっている学業
の繁忙期（アルバイトに入
れない時期）を教えてくだ
さい。

時期 時期

スキルに関して

それぞれ、扱ったことのあるソフトウェアや
専門機材・施設に関しての習熟度を教えてく
ださい。
右の習熟度段階を確認し、項目の横に番号を
ふってください。
その他使えるソフトウェア・機材などありま
したら記入ください。

Illustrator   Photoshop InDesign  Premiere

After Effect  Rhinoceros Fusion360 HTML

Excel   Word  Logic Pro  Pro Tools  

Max　　サウンドスタジオ　　レーザーカッター　　大判プリンタ　　UVプリンタ

３Dプリンタ　　NC切削機　　カッティングプロッタ　　その他（　　　　　　　　）

サウンドスタジオ  レーザーカッター

大判プリンタ ３Dプリンタ

NC切削機   カッティングプロッタ

製本機   UVプリンタ

【 習 熟 度 に つ い て 】

１：触ったことがない

２：授業で少し習ったことがある

３：基本的な操作ができ、一人で使える

４：アルバイト・仕事・制作で、対象の専門機材
またはソフトウェアを用いて製作をしたことがあ
る

志望理由

備考欄

面接日

AMCラボに関して
ラボの利用経験を教えてく
ださい。

利用したことがある設備・機材

貸出機材

AMC ラボを利用したことがありますか？

１：利用したことがない

２：授業で利用したことがある

３：自主制作で年3~4回の頻度で利用している

１～３以外

記入例）

教職員科目 前期は毎週木曜日４・５限

  後期は毎週水曜、金曜 ×

古美術
研究旅行  6 月 22 日〜7 月 5 日

留学  後期〜次年度 9 月末まで

ゼミ  金曜日３限〜×

理由 理由

面接予定日

第一希望（ 月  日  時頃）

第二希望（ 月  日  時頃）

第三希望（ 月  日  時頃）

水 , 木 , 金のいずれかで調整します。
こちらから連絡いたします。


